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摘要(译)

本发明提供了一种多阵列超声波探头设备及其制造方法和一种装置。多
阵列超声波探头设备包括：n个块，发射和接收超声波束；基底，具有n
个引导部分，所述n个块分别安装在所述n个引导部分上以按多阵列排
列。多阵列超声波探头设备可以使块沿相同的方向排列在相同的基准面
处，以控制用来发射和接收将要在块处被发射和接收的超声波束的方向
和时间，从而提供稳定的超声波束。
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